


































































专利名称(译) 用于分析材料的装置和方法

公开(公告)号 US20180328835A1 公开(公告)日 2018-11-15

申请号 US15/776544 申请日 2016-12-07

[标]申请(专利权)人(译) DIAMONTECH GMBH

申请(专利权)人(译) DIAMONTECH GMBH

当前申请(专利权)人(译) DIAMONTECH GMBH

[标]发明人 BAUER ALEXANDER
HERTZBERG OTTO
LUBINSKI THORSTEN

发明人 BAUER, ALEXANDER
HERTZBERG, OTTO
LUBINSKI, THORSTEN

IPC分类号 G01N21/17 A61B5/145 A61B5/1455 A61B5/00 G01N21/552 G01N33/49 G01N21/63

CPC分类号 G01N21/171 A61B5/14532 A61B5/1455 G01N21/1717 A61B5/6826 A61B5/6843 G01N21/552 G01N33
/49 A61B5/7228 G01N21/636 G01N2021/1725 A61B2560/0223 G01N2021/1712 A61B2562/0233 
A61B5/70 G01N33/4833 G01N21/33 G01N21/3563 G01N21/55 G01N33/66 G01N2021/1721

优先权 PCT/DE2015/200532 2015-12-09 WO
102016214262 2016-08-02 DE
102016215580 2016-08-19 DE

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明尤其涉及一种用于分析材料（ 101 ）的装置（ 10 ），其包括激
发发射装置（ 100 ）用于产生至少一个电磁激发光束（SA），特别是具
有至少一个激发波长的激发光束，并且还包括用于检测反应信号（SR）
的检测装置（ 106 ），和用于根据检测到的反应信号（SR）分析材料的
装置（ 107 ）。
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